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PROGRAM NAUCZANIA
WYDZIAL: Wydzial Podstawowych Probleméw Techniki
STUDIA: Studia II-go stopnia magisterskie, Stacjonarne (dzienne)
KIERUNEK: Optyka
SPECJALNOSC: Inzynieria optyczna i fotoniczna
SPECJALIZACJA:
Uchwata z dnia 31-01-2018
Obowiazuje od 19-02-2018
1. Opis

Czas trwania (W sem): 3

Tytut zawodowy: magister inzynier

Wymagania wstgpne - rekrutacja:

Ukonczone studia I stopnia na kierunku technicznym lub
przyrodniczym w szczegdlnosci na kierunku: fizyka, fizyka
techniczna, optyka, astronomia, inzynieria biomedyczna,
elektronika i telekomunikacja, informatyka, teleinformatyka,
matematyka.

Forma zakonczenia studiow (projekt dyplomowy, praca
dyplomowa egzamin dyplomowy itp.):

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Mozliwos$¢ kontynuacji studiow:
Studia III stopnia

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiow II stopnia ma poszerzona - w stosunku
do studiow I stopnia - wiedzg z dziedziny nauk
fizycznych i1 wiedzg specjalistyczna w wybranej
specjalnosci. Ma wiedzg i umiejgtnosci pozwalajace na
rozwiazywanie problemoéw fizycznych i technicznych -
zardwno typowych jak i niestandardowych. Potrafi
pozyskiwaé wiedzg z literatury naukowe;j i
specjalistycznej, prowadzi¢ dyskusje naukowo-
techniczne zaréwno ze specjalistami jak i
niespecjalistami, a takze organizowac¢ pracg 1 kierowac
praca zespotu. Absolwent ma nawyk ksztalcenia
ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz jest
przygotowany do podejmowania nowych wyzwan
badawczych i do kontynuowania edukacji na studiach IIT
stopnia (doktoranckich).

Absolwent specjalnosci Inzynieria Optyczna i
Fotoniczna ma poszerzona wiedzg i umiejgtnosci w
zakresie konstruowania i uzytkowania urzadzen
optycznych, wdrazania technologii optycznych, w tym
réwniez umiejetnosei projektowania i badania ztozonych
systemow optycznych. Posiada doswiadczenie w pracy
badawczej zdobyte poprzez udziat w badaniach
naukowych z zakresu techniki §wiattowodowej, optyki
osrodkow anizotropowych, interferometrii, mikroskopii,
manipulacji optycznych.

Wyksztalcenie absolwenta specjalnosci Inzynieria
Optyczna i Fotoniczna pozwala na szybkie wejscie na
rynek pracy w dynamicznie rozwijajacych si¢ branzach
czysto optycznych jak rowniez wykorzystujacych optyke
w procesie produkcji czy przy $wiadczeniu ustug. Do
pierwszej grupy naleza przykladowo: jednostki zajmujace
si¢ projektowaniem i produkcja systemoéw
oswietleniowych, jednostki dziatajace w zakresie
produkcji i uzytkowania systemow $wiattowodowych,
jednostki zajmujace si¢ projektowaniem, produkcja,
serwisem i sprzedaza profesjonalnych i dedykowanych
systemow optycznych (np. mikroskopy biologiczne,
dedykowane uktady optyczne). Do drugiej grupy
pracodawcow naleza jednostki produkcyjne 1 ustugowe
wykorzystujace metody optyczne do kontroli jakosci,
pomiaréw i badan, jednostki stuzby zdrowia
wykorzystujace metody optyczne. Osobna grupe
potencjalnych pracodawcow stanowia jednostki pracujace
w zakresie bezpieczenstwa panstwa, w tym jednostki
zajmujace si¢ bezpieczenstwem dokumentow, policja,
wojsko.
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2. Struktura programu nauczania
1) w uktadzie punktowym
schemat strukury programu w zalaczniku A

2) w ukladzie godzinowym
schemat struktury programu w zalaczniku B

3. Lista kursow

3.1 Lista moduléw ksztalcenia ogélnego
3.1.1 Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS)

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godz. ZZU | godz. CNPS | pkt. ECTS zaliczenia
wlé|1]p W semestrz | w semestrze | w semestrze
1|JZL100709BK Jezyki obce KRK 1I st. 15 30 1,00
(1ECTS)
21JZ1L100710BK Jezyki obce KRK 1I st. 45 60 2,00
(2ECTS)
Razem: 60 90 3,00
3.1.2 Nauki humanistyczne (min. 2 pkt ECTS)
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godz. ZZU | godz. CNPS | pkt. ECTS zaliczenia
wlé|1]p W semestrz | w semestrze | W semestrze
1| PSP105618BK PO-W11- - - -ST-IIM- 15 60 2,00
/15/NH
Razem: 15 60 2,00
3.1.3 Nauki spoleczne (min. 3 pkt ECTS)
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kurséw liczba godzin godz. ZZU | godz. CNPS | pkt. ECTS zaliczenia
w | ¢é 1 p W semestrz | w semestrze | w semestrze
1| PSP105575BK PO-W11- - - -ST-IIM- 30 90 3,00
/15/NS
Razem: 30 90 3,00
Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin | Eaczna liczba godzin Laczna liczba
w | é 1 p S ZZU w semestrze CNPS punktow ECTS
105 240 8
3.2 Lista moduléw specjalnosciowych
3.2.1 Przedmioty wybieralne specjalno$ciowe (min. 62 pkt ECTS)
Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godz. ZZU | godz. CNPS | pkt. ECTS zaliczenia
w | ¢é 1 p W semestrz | w semestrze | w semestrze
1| ETP002921L Mikroprocesory 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
2| ETP002921W Mikroprocesory 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
3 | ETP002924W Systemy telekomunikacyjne 2 30 60 2,00 | Egzamin
4| FTP002904L Teoria odwzorowania 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
optycznego
5| FTP002908W Optyka nieliniowa 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
6 | FTP002910S Seminarium dyplomowe 1 30 60 2,00 | Zaliczenie
7| FTP002918L Numeryczna obrobka obrazow 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
8| FTP002920W1 Metody numeryczne w optyce 1 2 45 120 4,00 | Zaliczenie
9| FTP002973L Optoelektroniczna aparatura 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
pomiarowa
10| FTP002973W Optoelektroniczna aparatura 2 30 60 2,00 | Zaliczenie
pomiarowa
11| FTP002985W1 Mikroskopia optyczna 2 1 45 120 4,00 | Egzamin
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Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godz. ZZU | godz. CNPS | pkt. ECTS zaliczenia
w | ¢é 1 p S W semestrz | w semestrze | w semestrze

12 | FTP002988WI1 Optyczne przetwarzanie 2 2 60 150 5,00 | Zaliczenie
informa

13| FTP002989W Elementy systeméw 2 30 90 3,00 | Egzamin
fotonicznych

14| FTP002992W Materiaty optoelektroniczne i 2 30 90 3,00 | Zaliczenie
fotoniczne

15| FTP002999W Mikrotechnologie optyczne 2 30 30 1,00 | Zaliczenie

16 | FTP003000W Teoria odwzorowania 2 30 60 2,00 | Egzamin
optycznego

17| FTP003002W Optyczne wlasciwosci 1 15 30 1,00 | Zaliczenie
nanostruktur

18| FTP003003L Optyka nieliniowa 1 15 60 2,00 | Zaliczenie

19| FTP003019W Optyka kwantowa 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

20 | FZP002920S Seminarium dyplomowe 2 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

21| FZP002925L Sieci $wiattowodowe 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

22 | FZP002925W Sieci $wiattowodowe 2 30 60 2,00 | Zaliczenie

23 | FZP002934wcL Metody numeryczne w fizyce 1 11]2 60 150 5,00 | Zaliczenie

24 | FZP003064S Wybrane zagadnienia fizyki 1 15 60 2,00 | Zaliczenie
wspolczesnej

25 | INPO03008WI Labview 1 1 30 90 3,00 | Zaliczenie
Razem: 2811 | 19 5 795 1860 62,00

Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin | taczna liczba godzin Laczna liczba
W ¢ 1 p 77U w semestrze CNPS punktéw ECTS
28 1 19 5 795 1860 62

3.3 Modut praca dyplomowa
3.3.1 Przedmioty wybieralne specjalno$ciowe (min. 20 pkt ECTS)

Lp. Kod kursu/ Nazwa kursu/ Tygodniowa Liczba Liczba Liczba Forma
grupy kursow grupy kursow liczba godzin godz. ZZU | godz. CNPS | pkt. ECTS zaliczenia

w | ¢é 1 p S W semestrz | w semestrze | w semestrze

1| FTP002998D Praca dyplomowa 2 30 450 15,00 | Zaliczenie

2| FTP003001D Praca dyplomowa 1 30 150 5,00 | Zaliczenie
Razem: 60 600 20,00

Razem:
Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba
w | é 1 p s 77U w semestrze CNPS punktow ECTS
60 600 20
4. Limit punktéw w poszczegélnych blokach
Lista tematyczna Sekcja listy tematycznej Limit punktéw

Lista modutow ksztatcenia ogolnego Jezyki obce 3
Nauki humanistyczne 2
Nauki spoteczne 3
Lista modutoéw specjalnosciowych Przedmioty wybieralne specjalno$ciowe 62
Modut praca dyplomowa Przedmioty wybieralne specjalno$ciowe 20

5. Wykaz grup kursow zaliczanych na podstawie jednej oceny

Lp. Kurs koncowy: Kursy czastkowe:
Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu
1 | FTP002985W Mikroskopia optyczna FTP002985L Mikroskopia optyczna
INP003008W Labview INP003008L Labview
3 | FZP002934L Metody numeryczne w fizyce | FZP002934C Metody numeryczne w fizyce
Uzytkownik: Urszula Wesotowska Strona 3 z 4

R_PPS PROGRAM NAUCZ (1.0.1.3)



Politechnika Wroclawska 2018-01-31
Wydruk programu nauczania PO-W11-OPA-1OF- -ST-IIM-WRO- /2017/ 3 sem.

Politechnika
Wroctawska
Lp. Kurs koncowy: Kursy czastkowe:
Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu
FZP002934W Metody numeryczne w fizyce
4 | FTP002920W Metody numeryczne w optyce | FTP002920L Metody numeryczne w optyce
5 | FTP002988W Optyczne przetwarzanie inform |FTP002988L Optyczne przetwarzanie informa

6. Wykaz egzaminéw obowiazkowych

Semestr Lp. Kod kursu Nazwa kursu
1 1 ETP002924W Systemy telekomunikacyjne
2 FTP002985W1 Mikroskopia optyczna
2 1 FTP002989W Elementy systemoéw fotonicznych
2 FTP003000W Teoria odwzorowania optycznego

7. Kurs/kursy "praca dyplomowa', "projekt dyplomowy" itp.

Wymiar godzinowy ZZU: 60
Liczba punktow ECTS: 20

8. Praktyki studenckie

ROAZAJ: oo
Wymiar godzinowy/tygodniowy ZZU: 0/0
Liczba punktow ECTS: 0

9. Zakres egzaminu dyplomowego

Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje problematyke pracy dyplomowej oraz podstawowa wiedzg z przedmiotow kierunkowych i
specjalizacyjnych

10. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia danych kurséw lub wszystkich kurséw w poszczegdlnych
blokach tematycznych

‘ Lp. ‘ Kod kursu ‘ Nazwa kursu ‘ Termin zaliczenia do... (nr semestru) ‘

Zaopiniowane przez wydziatlowy organ uchwalodawczy samorzadu studenckiego:

Opinia przedstawicieli Wydzialowego Samorzadu Studenckiego o przedstawionych programie nauczania i planie studiow jest pozytywna.

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow
Data Podpis dziekana
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